






























专利名称(译) 具有选择开关的超声波探头

公开(公告)号 US20050131302A1 公开(公告)日 2005-06-16

申请号 US11/009316 申请日 2004-12-10

[标]申请(专利权)人(译) 波兰MCKEEÐ

申请(专利权)人(译) 波兰MCKEE D.

当前申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子N.V.

[标]发明人 POLAND MCKEE D

发明人 POLAND, MCKEE D.

IPC分类号 G01N29/24 A61B8/00 A61B8/14

CPC分类号 A61B8/14 G01S7/5208 G01S7/52084 G01S15/8915 G01S15/8927

优先权 60/615426 2004-10-01 US
60/529787 2003-12-16 US

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种具有选择开关和壳体的超声探头。超声探头还包括超声换能器
组件和相关电路。波束形成器可以包括在超声探头中。选择器开关具有
至少两个用户可选择的位置或状态。选择器开关和相关电路根据用户可
选择的位置或状态控制超声成像设备的输出声束。
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